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Спектральные зависимости пропускания 

узкополосных многослойных фильтров от зна-
чений угла падения параллельных световых 
пучков для s- и р-поляризаций рассчитаны по 
разработанной на языке Delphi 7 программе. 
Рассматриваемая структура фильтров  
S-HL...HLHHLH...HL→S-(HL) 2H(LH)4 4, со-
стояла из 17 слоев Н и L слоев с высоким (n )H  и 
низким (n )L  показателями преломления и опти-
ческой толщиной, равной четверти функцио-
нальной длины волны λ0 для нормального па-
дения пучка, нанесенного на прозрачную под-
ложку S с показателем преломления (n ).S

 
 

 
 
 

Полученные спектры пропускания показаны на 
рисунках. Было установлено, что с увеличени-
ем угла падения параллельных пучков света на 
многослойную систему: 

-максимальные  значения пропускания  
для s-поляризации уменьшаются, в то время 
как для р-поляризации -увеличиваются, остава-
ясь всегда высшими; 

maxT

-  положения максимумов пропускания 

maxλ  всегда сдвигаются в коротковолновую 
область, оставаясь выше для s-поляризованного 
света; 

- полуширины полос пропускания 5,0δλ  и 

1,0δλ  для s -поляризованного света уменьша-
ютс, в то время как для р-поляризованного воз-
растают , оставаясь всегда более высокими; 

- ширина Kλ∆ коротковолновой области 
блокирования, в которой пропускание ниже 0,1 

maxT , возрастает для возрастает для S-
поляризации света, в то время как уменьшается  
при р-поляризации луча. Значения областей 
заблокирования Дλ∆  длинноволновой области 
спектра  уменьшаются для обоих типов поляри-
зации света. 

Граничные значения пространственных уг-
лов сходимости фильтруемых пучков всегда 
определяются только полным внутренним от-
ражением на границе высокопреломляющего 
слоя и подложки. 

Полученные зависимости параметров ин-
терференционных фильтров идентичны для 
всех используемых прозрачных тугоплавких 
оксидов, как для подложек, так и для слоев  
интерференционных систем.
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